
お客様各位

拝啓
貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
さて、このたび、第26回ファインテックジャパン（公式サイト、http://www.ftj.jp/ ）
に出展する運びとなりましたのでご案内させて頂きます。

敬具

日時：2016年4月6日（水）～8日（金）、10時～18時（最終日は17時まで）
会場：東京ビッグサイト
当社ブース：東3ホール、ブース番号：E47-6（ホール入口入ってすぐ右手）

出展案内

注目の有機ELパネル関連ソリューション
を会場で体感してください！！

当社講演のご案内 ～大型ＦＰＤ向けＴＦＴパネルのレーザアニール～
専門技術セミナータイトル／番号：イノベーションを支える革新的な製造プロセス（FTJ-6）
日時／場所：4月6日 13:30～、東京ビッグサイト会議場

当社講演タイトル：大型ＦＰＤ向けＴＦＴパネルのレーザアニール技術
講演者：執行役員 第一研究開発部長 水村通伸
講演概要：マイクロレンズアレイを使用して局所的にレーザ照射することで、パネル内のＴＦＴチャネル領
域のみを再結晶化させる新しい技術について紹介。

その他：FTJ-6では、ディスプレイ製造における各社の最新技術、技術トレンドについて当社の他に、コーニングレー
ザーテクノロジー社、IDTechEx社が講演します。申し込みはこちら。

問い合わせ先：株式会社ブイ・テクノロジー Webサイト お問い合わせフォーム
http://www.vtec.co.jp/miscellaneous/inquiry.html  よりお願いいたします。

ファインハイブリッドマスク
（FHM）の展示

蒸着マスク加工装置
（AEGIS-OLED）

蒸着マスク露光装置
（DZ（VNシステムズ製））

上記以外にも、マスクおよび有機ELパネル製造に不可欠なソ
リューションを各種展示しております、是非ご来場下さい。

https://www.r-exhibit.jp/exhibit201604/SeminarWeb201604/seminar_detail.aspx?htVal=%7B%22l%22:%220%22,%22m%22:%22FTJ%22,%22ses%22:%22FTJ-6%22,%22k%22:%222%22%7D
https://contact.reedexpo.co.jp/expo/FPD/?lg=jp&tp=con&ec=FPD
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